Solution for researching

Frasco De Lavagem De Gas Pfa De Alta Pureza Resistente A

Corrosao E Vaso De Absorcao E Amortecedor De Gas De Cauda

Numero do item: PL-CP425

introducao

E Frascos de lavagem de gas PFA premium e

‘ = }\ vasos de absorcao de gas de cauda oferecem

e

Saiba mais

resisténcia quimica maxima e pureza de tracos

ultraminimos. Esses frascos amortecedores

personalizdveis garantem zero contaminacao

para aplicacdes laboratoriais exigentes,

processamento de semicondutores e analises e
s pesquisas quimicas de alta precisao.

Usado para lavar gases corrosivos e gerenciar reagentes de gravacgdo de alta pureza em

Gravacgao de Semicondutores K K
ambientes de sala limpa.

Preparacéo e armazenamento de acidos e tampdes ultra puros (ex.: acetato pH 4,5) para

Andlise de Metais Trago . )
deteccdo de metais pesados.

Captura de compostos organicos volateis (COVs) e poluentes acidos de amostras de ar

Monitoramento Ambiental L. N
em liquidos de absorgao.

Funcionando como um amortecedor de reagdo e absorvedor de gas de cauda para

Sintese Farmacéutica . .
subprodutos de sintese agressivos.

Testes Petroquimicos Andlise de teor de enxofre e outras impurezas em fluxos de gés via absorcao liquida.

Funcionando como um reservatério ou borbulhador de gas para células eletroquimicas e

Pesquisa Eletroquimica
q q configuragdes de teste de bateria.

Preparagdo de Amostra para Facilitando o processo de Gravagao e Precipitagdo Colaborativa (CEP) para componentes
ICP-MS de fons metalicos multiplos.

Previne contaminacéo idnica de wafers de silicio.

Elimina falsos positivos ao garantir zero lixiviagdo.

Alta eficiéncia de captura sem interferéncia de
material.

Mantém condigbes estéreis e quimicamente puras.

Resisténcia de longo prazo a hidrocarbonetos e H2S.

Estabilidade excepcional sob estresse elétrico e
quimico.

Garante proporgdes estequiométricas precisas dos
componentes.

Especificacdo Detalhes

Numero do Item do

PL-CP425
Produto
Material Primario PFA (Perfluoroalcoxi)
Materiais Complementares PTFE / FEP
Volumes Padrao 250ml, 500ml, 1000ml
Temperatura de Operagao -200°C a +260°C
Resisténcia Quimica Universal
Lixiviacdo de ions Metélicos < 0,01 ppb
Configuragdes de Porta GL45, GL32, NPT Personalizado

Compatibilidade de

= 1/8", 1/4", 3/8", 6mm, 8mm
Tubulagéo

Identificador Base Personalizavel

Fluoropolimero de alta pureza, semitransparente
Disponiveis para componentes internos especificos
Tamanhos personalizados disponiveis sob consulta

Desempenho sustentado em extremos de
temperatura

Inerte a HF, Agua Régia e &lcalis fortes
Adequado para andlise de tragos em nivel de PPT
Opgoes para multiplas entradas e saidas

Conexdes de compressao integradas ou portas
afuniladas
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el Beneficio Principal

Garante vedagdes hermeticamente fechadas e

Método de Fabricagado Usinagem CNC de Precisdo o .
precisdo dimensional

Acabamento da Superficie Furo Liso de Alta Pureza Minimiza turbuléncia e facilita a limpeza
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